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Abstract (en)
The micro flow line is taken through a channel (7) etched into a substrate (1) and past an array of micro capillaries where the fluid forms a pattern
of micro meniscuses (6), with the fluid contained in the duct via the surface tension in the capillaries. Small amounts of the fluid (5) to be injected
into the main flow are dosed into the capillaries from where they spread into the flow. The diode is assembled from a sandwich of etched substrates
including silicon, glass, ceramic, metal, etc. and bonded together using conventional thin/thick film techniques. For silicon an orientation of <100> or
<110> is used.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Mikro-Fluiddiode zur gerichteten Einkopplung eines Dosierfluides in ein anderes stehendes oder strémendes, in einem
geschlossenen System befindliches Zielfluid, insbesondere im Submikroliter-Bereich. Sie ist gekennzeichnet durch eine planare Anordnung
einer beidseitig offenen Mikrokapillare oder einem System von dicht nebeneinander angeordneten beidseitig offenen Mikrokapillaren, welche
ausgangsseitig mit dem Zielfluid in direktem Kontakt stehen, und eingangsseitig durch ein Luft- bzw. Gaspolster vom diskontinuierlich zuzufiihrenden
Dosierfluid unter Ausbildung eines entsprechend der Oberflachenspannung gekrimmten (6) Meniskus getrennt sind. Als Bauelement (1)
besteht die Mikro-Fluiddiode aus einer Stapelanordnung eines Strdmumgskanals (9), der eigentlichen Diode in Form einer durch Kapillaren
gebildeten Gitterstruktur und einem Spacerchip (2), welcher das gasférmige Medium im Bereich der Einkopplungsflache sichert. Diese drei
Stapelelemente werden als Module mit Technologien der Mikrostrukturtechnik hergestellt und kdnnen mittels mikrosystemtechnischer Aufbau-
und Verbindungstechniken in Mikrosysteme integriert werden. Die Mikro-Fluiddiode zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion und eine
flexible Koppelféhigkeit an unterschiedliche Mikro-Strdémungssysteme aus, in denen ein hydrostatischer Druck im Bereich des jeweils herrschenden
Umgebungsdruckes besteht. <IMAGE>
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